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DOI:10.31868/RFL.2024.39Волоконные лазеры с пассивной синхронизацией режимов (СМ) широкоиспользуются в качестве источников ультракоротких импульсов для оптическихАЦП [1], систем обработки материалов [2], генераторов суперконтинуума [3] ит.д. Существует несколько способов достижения пассивной СМ. Среди них:использование эффекта нелинейного вращения плоскости поляризации,использование нелинейных петлевых зеркал, насыщаемых поглотителей, такихкак графен, топологических изоляторов, углеродных нанотрубок,полупроводниковые зеркала (SESAM).Осуществление настройки подобных лазеров и контроль режимов генерациипри каждом запуске является важной задачей. В настоящий момент для этогоприменяется большое количество дорогостоящего оборудования, а именно:высокоскоростные осциллографы, анализаторы спектра высокого разрешения,автокорреляторы и т.д. Набор лабораторного оборудования высокого классанеобходим для первичной настройки лазера, достижения оптимального режима.Однако установка конкретного лазера в целевую лазерную систему вноситограничения на возможности использования дополнительного оборудования. Аконтроль режима от запуска к запуску является критическим для многих задач.Появление нежелательных реализаций в генерации лазера, таких как,многоимпульсная генерация, уход центральной длины волны, появлениепостоянной составляющей, могут привести как к снижению эффективности, так ивыходу из строя конечной системы.Таким образом является актуальным вопрос поиска решений для реализацииконтроля качества выходного лазерного излучения. Нами было рассмотренонесколько вариантов контроля качества выходного излучения, основанного наоптической и радиочастотной фильтрации излучения на контрольных каналах.Отводя 5 процентов излучения лазера нам удалось разделить режим СМ,частичной синхронизации мод и многоимпульсной генерации.
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